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摘要(译)

如下提供制造有机发光结构的方法。第一电极形成在下基板上。像素限
定层邻近下基板上的第一电极形成。在第一电极和像素限定层上形成初
步电荷传输层。在预备电荷传输层上形成有机发光层。选择性地蚀刻初
步电荷传输层以形成电荷传输层。在有机发光层上形成第二电极。
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